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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาความหยาบผวิและลกัษณะพื้นผวิของเรซิน อะซิทอลท่ีผา่นการขดัเรียบขดัเงา
ดว้ยชุดขดัเรซินคอมโพสิต 3 ผลิตภณัฑ ์ (โพโก ซุปเปอร์สแนป และแอสโทรโพล) และหวัขดัยาง
ซิลิโคน (ดีดีโก) ร่วมกบัครีมขดัเอนกประสงค ์(เพรสซ่ิง)   
ระเบียบและวธีิการวจัิย  เรซิน อะซิทอลจ านวน 65 ช้ิน ขดัดว้ยกระดาษทรายน ้าเบอร์ 600 สุ่มแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 13 ช้ิน กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 ขดัดว้ยหวัขดัดีดีโกร่วมกบัครีมขดั
เอนกประสงคเ์พรสซ่ิง กลุ่มท่ี 3 ขดัดว้ยโพโก  กลุ่มท่ี 4 ขดัดว้ยซุปเปอร์สแนป  และ กลุ่มท่ี 5 ขดัดว้ย
แอสโทรโพล  สุ่มเรซิน อะซิทอลในแต่ละกลุ่มมา 10 ช้ินเพื่อวดัและหาค่าเฉล่ียความหยาบผวิดว้ย
เคร่ืองโปรไฟโลมิเตอร์  ศึกษาลกัษณะพื้นผวิของเรซิน อะซิทอล 3 ช้ินท่ีเหลือในแต่ละกลุ่มดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด  
ผลการศึกษา  พบวา่กลุ่มท่ี 3 มีค่าความหยาบผวินอ้ยท่ีสุดและแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญั 
(p≤0.05) จากภาพถ่ายกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดแสดงให้เห็นลกัษณะพื้นผวิของเร
ซิน อะซิทอลในกลุ่มท่ี 3 มีความเรียบสม ่าเสมอกนั 
สรุปผลการศึกษา  ภายใตข้อบเขตของการศึกษาน้ี เรซิน อะซิทอลท่ีขดัเรียบขดัเงาดว้ยโพโก ให้
คุณภาพพื้นผวิในแง่ของความหยาบผวิและลกัษณะพื้นผวิดีกวา่เรซิน อะซิทอลท่ีขดัเรียบขดัเงาดว้ย 
ซุปเปอร์สแนป แอสโทรโพล หวัขดัดีดีโกร่วมกบัครีมขดัเอนกประสงคเ์พรสซ่ิง และกระดาษทรายน ้า 
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ABSTRACT 

Objectives: To study surface roughness and surface morphology of acetal resin finished and 
polished by three composite finishing and polishing kits (PoGo®, Supersnap®, Astropol®) and 
silicone bur (Dedeco®) combined with universal polishing paste (Pressing®).  
Materials and methods: Sixty-five  acetal resin specimens were ground by 600-grit silicon carbide 
paper. The specimens were randomly divided into 5 groups (n=13); group 1 served as control, group 
2 was finished and polished by Dedeco® combined with universal polishing paste Pressing®, group 3 
was finished and polished by PoGo®, group 4 was finished and polished by Supersnap® and group 5 
was finished and polished by Astropol®. Ten specimens of each group were randomly selected to 
measure and calculate the average surface roughness (Ra) using a profilometer. The surface 
morphologies of three remaining specimens from each group were examined by scanning electron 
microscope (SEM).  
Results: Group 3 yielded the least Ra which was significantly different from the others   (p≤0.05). 
SEM images showed that the surface morphologies of acetal resins in group 3 were uniformly 
smooth.  
Conclusions: Within the limit of this study, acetal resin polished by PoGo® provided better surface 
quality in terms of surface roughness and surface morphology than that polished by Supersnap®, 
Astropol®, Dedeco®combined with universal polishing paste Pressingแ® and silicon carbide paper. 
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